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2. Formation Mechanisms of Thin Films Obtained by Different Types of Ion-Plasmous Deposition

Реферат:
1. Дисертація присвячена встановленню загальних закономірностей та виявленню найважливіших фізичних
факторів, відповідальних за формування складу і структури плівок, отримуваних: реакційним термоіонним
осаджуванням, різними модифікаціями магнетронного розпилення, методом активованого СВЧ-розрядом
хімічного осадження і лазерного импульсного випаровування. Встановлено, що вид плівкоутворювальних
частинок (атоми, молекули, атомні кластери) і енергія частинок, що находять на поверхню росту, для всіх
методів осадження є універсальними факторами, що визначають їхній склад і структуру. Показано, що
умовами, які визначають повну керованість властивостями плівок, є атомарний склад плівкоутворювальних
частинок і регульована енергія частинок, що бомбардують поверхню росту. Отримані результати дозволяють
прогнозувати характеристики плівок залежно від методу осаджування та усвідомлено підходити до їхнього



керування. (див. продовження)

2. Dissertation is devoted to the investigation of general mechanisms and revealing of basic physical factors,
influencing on the formation of composition and structure of the films, obtained by: reactive ion plating, various
modifications of magnetron sputtering, PA CVD and pulsed laser deposition. It is established that the form of film-
forming particles (atoms, molecules, atomic clusters) and the energy of of species impinging the growth surface
are the universal factors determining film composition and structure for all deposition methods. It is shown that
complete controllability of the film properties can be achieved in case of atomic nature of film-forming species
together with the possibility to control the energy of particles impinging the condensation surface. The results
obtained serve as a base for scientific selection of appropriate deposition method for fabrication of the films with
required properties.
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